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精密千斤顶（LJ/LJA）用上面板。

通过交换上面板，可以安装更大的样品。

技术指标

型号 LJP-120 LJP-200 LJP-300

尺寸〔mm〕 120×120 200×200 300×300

主要材料 铝合金

表面处理 黑色氧化

自重〔kg〕 0.4 1.1 2.4

精密千斤顶用面板      LJP

内六角螺栓 M4×12…4个

LJP-120

内六角螺栓 M4×12…4个

LJP-300

内六角螺栓 M4×12…4个
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信息

▶可制造非产品目录尺寸的产品。请向营业部门咨询。

▶可以作为构筑小型光学系统时的简易实验平板使用

▶也可提供加工有M4螺纹孔或M6螺纹孔（25mm阵列）的带把手的实验平

板（OBC)。　   D032
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技术指标

型号
METRIC LJP-200-M6 LJP-300-M6

INCH LJP-200-UU LJP-300-UU

尺寸〔mm〕 200×200 300×300

主要材料 铝合金

表面处理 黑色氧化

自重〔kg〕 1.1 2.4

W7057目录编号

内六角螺栓 M6×10…4个（M6）
内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8…4个（UU）

LJP-200-M6/200-UU
内六角螺栓 M6×10…4个（M6）
内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8…4个（UU）

LJP-300-M6/300-UU
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型号
A

（mm）
B

（mm） C D
（mm）

LJP-300-M6 25 50 M6 P1 11

LJP-300-UU 25.4 50.8 1/4-20UNC 12

型号
A

（mm）
B

（mm） C D
（mm）

LJP-200-M6 25 50 M6 P1 11

LJP-200-UU 25.4 50.8 1/4-20UNC 12


